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TRESC:

ROZPORZADZENTIA: '

199 — Ministra OSwiaty z dnia 20 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektérych
szkotach WyZazych :

200 — Ministra Kultury i Sztuk1 z dma 17 kw1etma 1950 r w sprawxe egzammow na mechamkow
kinematograficznych .

= 201 — Ministré6w: Administracji Publ1czne], Rolnictwa i Reform Rolnych, Finanséw i Budownictwa
z dnia 27 kwietnia 1950 r. zmieniajace rozporzaldzenle w sprawie wilaczen i wydzielen z za-
pasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i by}ego Wolnego Miasta Gdanska . s

202 — Ministra Finanséw z dnia 16 maja 1950 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykonama
ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiazku spolecznego oszczedzania

203 — Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 1950 r w spraw1e egzaminu dla kandydatow na pomocm-
kéw aptekarskich N @ 254

204 — Ministra Finanséw z dma 20 maJa 1950 T. zmlenlance rozporzadzeme w sprawm zbywania
niektérych ruchomosei opuszezonych i poniemieckich é . .

205 — Ministra Finanséw z dnia 24 maja 1950 r. wsprame zglaszania mlema posxadan#go 7a graruca
oraz nalezno$ci od zagranicy . .

206 — Ministra Finansé6w z dnia 24 maJa 1950 r wspraw1e zg}igzama Zobow1azan wobec zagramcy
oraz znajdujacego sie w kraju mienia cudzoziemcow . . . . . . . .

OSWIADCZENIA RZADOWE:

207 — z dnia 15 kwietnia 1950 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polske Uméw o Miedzynarodowym
Funduszu Walutowym i Miedzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, za-
wartycthrotton Woods dnia 22 lipca 1944 r. ‘ . . .

208 — z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystapienia Panstwa Izrael do konwenc;l bernenskiej
o ochronie dziet literackich i artystycznych z dnia 9 wrzesnia 1886 r., zmienionej w Rzymie
dnia 2 czerwca 1928 r. . - * . . . . - . . . . . s . .

OBWIESZCZENIE

209 — Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 25 maja 1950 r. o sprostowaniu bledéw w rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Opieki Spolecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnien,
nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpleczema spolecznego
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199 .
ROZPORZADZENIE MINISTRA OSWIATY
z dnia 20 lutego 1950 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w niektérych szkolach wyzszych.

* Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 pazdzier- § 2. W Uniwersytecie Marii Curie-Sktodowskiej

nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyzszego
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Tworzy sie nastepujace katedry wraz z po-
taczonymi z nimi zakladami naukowymi: 1) w Uni-
wersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym katedre chemii nieorganicznej II i 2)
w Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym katedre
geografii IL ’

w Lublinie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
przemianowuje sie katedre zoogeografii wraz z pola-*
czonym z nig zakladem naukowym na katedre chemii
organicznej.

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
ogloszenia z moca obowigzujaca od dnia 1 paZzdziernika
1949 r, -

Minister O$wiaty: w z. E. Krassowska

200
ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 17 kwietnia 1950 r.
w sprawie egzaminéw na mechanikéw kinematograficznych.

wodniczagcym Paﬁstw;)wej Komisji Planowania Gospo-
darczego oraz Ministrem Administracji Publicznej, co
nastepuje:

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 marca
1934 r. o filmach i ich wyS$wietlaniu (Dz. U. R. P.
Nr 36, poz. 323) zarzadza si¢ w porozumieniu z Prze-
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§ 1.

stwowym ,,Generalna Dyrekcja Filmu Polskiego”“ Ko~
misje Egzaminacyjna dla mechanikéw kinematogra-
ficznych, zwang#dalej , Komisja Egzaminacyjna®.

§ 2. 1. Komisja Egzaminacyjna sklada sie z sied-
miu czlonkow.

2. Przewodniczacego, zastepce przewodniczgcego
oraz trzech czlonkéw powoluje i odwoluje Minister
Kultury i Sztuki; jednego z trzech czlonkéw powotuje
Minister Kultury i Sztuki spo$réd czlonkéw Zwigzku
Zawodowego Pracownikéow Kultury i Sztuki z kwali-
fikacjami mechanika, uprawnionego do obstugi apara-
t6w kinematograficznych; pozostalych dwdéch czionkow
powoluje i odwotuje Minister Administracji Publicznej.

§ 3. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egza-
miny w zespole, skladajacym sie z przewodniczgcego
lub jego zastepcy i dwoch czlonkdéw: jednego z grupy
powolanej przez Ministra Kultury i Sztuki oraz dru-
giego z grupy, powolanej przez Ministra Administracji
Publicznej.

§ 4. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej jest m. st.
Warszawa. Komisja moze przeprowadzaé egzaminy
w innych miastach. '

§ 5. Podanie o dopuszczenie do egzaminu kandydat
wnosi do prezydium wojewodzkiej rady narodowej
zalgczajge:

1) dowéd ukoniczenia 18 lat zyciar

2) urzedowe $wiadectwo lekarskie, wwydane w okresie
najwyzej 30 dni przed data wniesienia podania,
stwierdzajace, ze kandydat nie posiada wad orga-
nicznych, utrudniajgcych obsluge aparatu projek-
cyjnego,

3) Swiadectwo odbycia rocznej pra ktyki przy obsludze

© aparatu projekcyjnego pod kierunkiem uprawnio-
nego mechanika w stalym przedsiebiorstwie pub-
licznego wyswietlania filméw lub w wojsku,

4) dowod ukonczenia 3-miesiecznego. kursu dla kino-
mechanikéw, ktérego program winien byé uzgod-
niony z Ministrem Administracji Publicznej oraz
Prezesem Centralnego Urzedu &zkolenia Zawodo-
wego, albo dowo6d ukonczenia 3-n'ueSIchnego kursu
dla kinomechanikéw w vvopku

5) Swiadectwo ukonczenia przynajmniej 7 klas szkoly
podstawowej albo inne $wiadectwo szkolne, uznane
za rownorzedne przez Ministra Oswiaty,

6) dwie fotografie, opatrzone poswiadczeniem tozsa-
mosci,

7) dowdd uiszczenia oplaty egzaminacyjnej lub zwol-
nienia z niej.

§ 6. Dla kandydatéow, ktdrzy przedstawiag dowdd
ukonczenia wydzialu mechanicznego, S$lusarskiego,
elektrycznego szkoly rzemie§lniczo-przemystowej lub
wydzialdéw technicznych innych szké!, uznanych za
réwnorzedne, oraz czeladnikéw, posiadajacych dyplom
rzemieé$lniczy z elektromechaniki kinowej, okres rocz-
nej praktyki przy obstudze aparatu projekcyjnego
skraca sie do 6 miesiecy.

§ 7. 1. Kandydat powinien przy egzaminie wy-
kazaé: :

1) znajomo$é zasad fizyki (mechanika, optyka, elek-
tryczno$¢, akustyka) w zakresie szkoly podsta-
wowej,

2) dokladne wiadomo$ci z zakresu budowy j obstugi
najczesciej uzywanych aparatéw  projekcyjnych
oraz elektrycznych wurzgdzen teatrow S$wietlnych,

Ustanawia sie przy przedsiebiorstwie pan- *

3) wiadomoSci dotyczace wlasciwosci ta§my filmowej
oraz sposobu obchodzenia sie z nig,

4) znajomo$é obowigzujacych przepiséw porzadko-
wych w zakresie zapobiegapia powstawaniu j roz-
szerzaniu sie pozaréw w teatrach $wietlnych oraz
prawa budowlanego w zakresie -przechowywania
tasmy celuloidowej,

5) znajomo$¢ wazniejszych przepisow ustawy o wy-
S§wietlaniu filmoéw,

6) znajomo§¢ ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dokladng znajomosé szczeg6-
towych przepisdw bezpieczenstwa pracy w zakresie
urzadzen elektrycznych.

2. Komisja Egzaminaeyjna stwierdza, ze kandydat:

1) zlozyl egzamin z wynikiem pomy$lnym lub

2) wykazal wuzdolnienie, konieczne do wykonywania
zawodu mechanika kinematograficznego pod wa-
runkiem zlozenia dodatkowego egzaminu z okre-
§lonego przedmiotu w terminie ustalonym przez
Komisje Egzaminacyjng, lub tez

3) nie wykazal uzdolnien, koniecznych do wykonywa-
nia zawodu mechanika kinematograficznego.

§ 8. W przypadku niewykazania uzdolnien, ko-
niecznych do wykonywania zawodu mechanika kine-
matograficznego, kandydat moze przystapi¢ do ponow-
nego egzaminu po uplywie 3 miesiecy.

§ 9. Egzamin jest teoretyczny 1i praktyczny.
Z przebiegu egzaminu sporzadza sie protokél, w ktérym
wymienia si¢ sklad Komisji oraz ocene teoretycznych
i praktycznych wiadomosci kandydata. Protokét pod-
pisuja wszyscy czilonkowie zespolu egzaminacyjnego.

§ 10. 1. W przypadku ziozenia egzaminu z wy-
nikiem pomyslnym prezydium wejewddzkiej rady na-
rodowej na podstawie protokolu Komisji Egzamina-
cyjnej wydaje kandydatowi S$wiadectwo stwierdzajgce
uzdolnienie zawodowe do obstugi aparatu kmematogra-
ficznego przy wyswietlaniu filméw.

2. Takie samo $wiadectwo wydaje prezydium wo-
jewodzkiej rady narodowej osobom, ktére przedstawiag
zaSwiadczenie Wojskowej Komisji Egzaminacyjnej
o zloZeniu egzaminu upowazniajgcego do obslugi apa-
ratu kinematograficznego.

§ 11.. 1. Optata egzaminacyjna wynosi zi 1.500.
Komisja Egzaminacyjna moze zwolni¢ kandydata od
oplaty w catosci lub w czeéci.

2. Oplaty egzaminacyjne bsda uzyte na wynagro-
dzenie dla czlonkéw Komisji Egzaminacyjnej wedlug
zasad ustalonych przez Ministra Kultury j Sztuki.

§ 12. Uchyla sie rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 19 grudnia 1934 r. wydane w po-
rozumieniu z Ministrami: Przemystu i Handlu oraz
Wyznan Religijnych i O$wiecenia Publicznego w spra-
wie egzaminéw na mechanikéw kinematograficznych
(Dz. U. R. P. Nr 140, poz. 981).

§ 13. wchodzi w zycie z dniem

ogloszenia.

Rozporzadzenie

Minister Kultury i Sztuki: S Dybowski

Przewodniczgcy Panstwowej Komisji Planowania (os-
podarczego: w z, E. Szyr

Minisier Administracji Publicznej: W1 Wolski



